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摘要(译)

一种适用于制造具有精细图案的大尺寸基板的薄膜沉积设备，包括：静
电吸盘，包括与构成沉积靶的基板接触的主体，并包括支撑基板的支撑
表面，安装在主体中的电极在支撑表面上产生静电力，以及电连接到主
体中的电极的电池;多个腔室保持真空状态;至少一个薄膜沉积组件设置在
多个腔室中的一个腔室中，与基板隔开预定距离，并在由静电卡盘支撑
的基板上形成薄膜;以及使静电吸盘移动通过腔室的载体。
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